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INSTITUT FÜR
FERTIGUNGSTECHNIK UND
QUALITÄTSSICHERUNG

Positionsabweichungen
Längen, Winkel
Geradheit, Ebenheit
 Schwingungen
CNC-Steuerungskompensation
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Teilungsabweichungen
Kombinationen aus Längen (Laser) und Winkelmessungen (z.B.
Wälzabweichungen)
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